以鎖模雷射光梳校正光譜儀之技術
本文以超短脈衝雷射激發光子晶體光纖，產生430 nm至大於900 nm之超連續光譜，並經雙分光儀產生波長間距可短至 2 nm 之窄頻光梳。將間距為20 nm之窄頻光源輸入待測之陣列式光譜儀，可看到在490 nm ~ 570 nm時有明顯之雜光產生，以量測中心開發之雜光修正軟體，完成陣列示光譜儀之雜光修正。以白光LED為例，得到修正後的光譜圖，並計算出真實的光通量，與未修正前比較差異達1.5 %，色溫差達38 K，證明以光梳校正光譜儀為可行。
